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DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

FABRICACIÓN DE MICRO Y NANODISPOSITIVOS 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

El desarrollo de micro y nanodispositivos necesita de procesos de fabricación 
confiables con diferentes materiales como silicio, grafeno, metales y nanotubos de 
carbono, entre otros. Para que los micro y nanodispositivos puedan terminar en 
productos comerciales es fundamental desarrollar procesos de fabricación con 
ambientes controlados. Estos procesos de fabricación incluyen micro 
/nanocompuestos y micro/nanomateriales cuyas propiedades físicas y mecánicas 
son diferentes con respecto a estructuras macroscópicas. Estas propiedades 
deben ser determinadas con micro y nanoestructuras de prueba y sistemas de 
sensado.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 Conocer los principales procesos de fabricación de las estructuras de micro 

y nanodispositivos considerando materiales de silicio, grafeno, nanotubos 
de carbono y polímeros..  

 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Fundamentos de microfabricación 

Objetivos particulares 

 Revisar los principales procesos de fabricación de microdispositivos. 
 

Temas 

1.1 Introducción de procesos básicos de microfabricación 
1.2 Litografía 
1.3 Técnicas de grabado 
1.4 Micromaquinado superficial 
1.5 Micromaquinado de volumen 
1.6 LIGA 
 

 
 
 



UNIDAD 2 

Técnicas no litrográficas para nanoestructuras 

Objetivos particulares 

 Conocer las principales técncias no-litográficas para nanoestructuras de 
superficies y películas delgadas 
 

Temas 

2.1 Introducción de técnicas no-litográficas 
2.2 Nanoestructuras 
2.3 Auto-emsanble de nanoestructuras 
2.4 Nanoestructuras inducidas por campo eléctrico 
2.5 Nanoestructuras inducidas por láser 
2.5 Mecanismos de crecimiento sólido-líquido-vapor 

 

UNIDAD 3 

Procesos de nanomaquinado 

Objetivos particulares 

 Aprender las principales etapas de los procesos de nanomaquinado. 
 

Temas 

3.1 Introducción de nanomaquinado 
3.2 Base teórica de nanomaquinado 
3.3 Procesos de fabricación de nanomaquinado 
3.4 compración de micro y nanoqmaquinado  

 

 

UNIDAD 4 

Aplicaciones de micro y nanoestructuras  

Objetivos particulares 

 Identificar aplicaciones de micro y nanoestructuras fabricadas con 
diferentes procesos de fabricación 

 

Temas 

4.1 Micro y nanocanales 
4.2 Micro y nanobombas 
4.3 Micro y nanoválvulas 
4.4 Micro y nanorobots 
4.5 Micro y nanomecanismos 
 

 
 
 
 
 



TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
El desarrollo de esta experiencia educativa se realizará bajo un esquema de 
revisión de los fundamentos teóricos en clases presenciales, investigación 
documental en sesiones no presenciales y la realización de proyectos de 
investigación de procesos de fabricación de micro y nanodispositivos. 
 

 

EQUIPO NECESARIO 
 Proyector de video 

 Pizarrón 

 Base de datos de artículos de investigación. 

 Software de layout de micro y nanodispositivos. 
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Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examen escrito 
Proyectos de Investigación 

Tareas de investigación 
Exposición de investigación 

30% 
20% 
30% 

 20 % 

Total 100% 

 
 
 


